采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	1
	加速寿命实验平台真空杜瓦系统
	1
	见前附表
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2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
加速寿命实验平台需要研发一套真空杜瓦系统，含移动平台、支撑部件、热沉部件和维护平台等，用于实现低温环境下超导力学性能试验，等离子体热冲击下超导磁体性能验证等。除了一般真空杜瓦系统中要求的高效率、高可靠性、密封性能之外，还要综合考虑测试平台中的真空抽气系统、诊断测量系统、控制系统、测试件移动平台和水冷系统等接口布置。
2.3、 工作条件
（1）工作、启动温度：-10℃～+100℃；储存温度：-30℃～+60℃；
（2）高电气绝缘：整个系统，尤其是监测电路，必须能承受磁体励磁或失超时产生的高电压（可达数千伏）
2.4、 技术性能指标要求
加速寿命实验平台真空杜瓦系统主要由真空杜瓦系统体主体、左右两侧真空腔门及支撑、移动测试平台、气动卡钳组件、真空腔维护平台、真空腔泵组前级管路（含相应的波纹管和转接法兰），以及若干密封圈、波纹管、卡箍等真空系统辅材组成。其核心技术指标为：
（1）主体结构与材料参数要求：
1) 真空杜瓦系统本体参数：尺寸为内直径3.6m，长度10.67 m，壁厚16 mm，真空杜瓦系统内侧采用圆环和横梁加强筋强化。单侧真空杜瓦系统门可以打开最大角度为95°，并且要求有限位缓冲结构。
2) 真空杜瓦系统主体结构必须采用奥氏体无磁不锈钢（如304L）。
3) 真空杜瓦系统内表面要求机械抛光处理，表面粗糙度粗优于 1.6 μm，无油、脂、划痕、焊瘤、机加工刀纹。真空杜瓦系统外表面要求表面机械抛光，表面粗糙度优于3.2um，无油、脂、划痕、焊瘤、机加工刀纹。
4) 结构完整性：真空杜瓦系统门支撑关节活动灵活，卡钳夹持力满足密封要求，便于安装、检漏与维护。
5) 真空杜瓦系统窗口布置为：6×DN32、8×DN80、4×DN100、5×DN160、38×DN200、6×DN250、8×DN400，5×DN1000，其中用于DN200法兰颈管以下的窗口法兰规格为CF法兰，6个DN250颈管法兰为有两种规格为：4个CF250颈管法兰，2个ISO-F DN250颈管法兰。DN250颈管法兰规格为ISO-F法兰；
6) 真空杜瓦系统的观察窗有两种规格：腰孔观察窗（长×宽：1040mm×360mm，数量：5）；矩形观察窗（长×宽：393mm×213mm，数量1个）；圆形观察窗1（接口：CF200，数量4个）；圆形观察窗2(接口：CF160，数量4个）。
7) 真空杜瓦系统维护平台要求爬梯可拆，且安装维护方便，其中维护平台底板要求用不锈钢栅格板，护栏采用不锈钢钢管。维护平台可以承重要求不低于800kg/m2。
8) 等离子体源：功率20~30kW，电弧电压80 – 150 V（典型），等离子射流温度6,000 – 15,000 K（约5,700 – 14,700°C）。
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